




















































专利名称(译) 超声波探头，用于控制超声波探头的方法，以及包括超声波探头的超声波成像设备
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摘要(译)

公开了一种超声波探头及其控制方法，以及包括该超声波探头的超声波
成像设备。超声波探头包括壳体;第一接触感测部分，所述第一接触感测
部分位于所述外壳的外表面的一个位置处并且被配置为检测接触;以及第
二接触感测部分，位于与第一接触感测部分不同的位置处，并被配置为
检测接触。确定从第一接触感测部分和第二接触感测部分获得的接触感
测结果的组合，使得执行与确定的接触感测结果的组合相对应的操作。
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